
Roberta Neves Carvalhoは、2020年に電気通信エンジニア・特許アナリ
ストとしてLicks特許法律事務所へ入所しました。 応用電磁気学分野の技
能とエンジニアリング経験があり、業務内容は高周波プリント基板の研
究開発が中心です。 また、高周波/マイクロ波技術、光通信、信号処理に
関する全国科学会議に出席しました。

学歴

•	 フルミネンセ連邦大学（UFF）電気通信エンジニアリング修士号
（M.Sc）（2020年）

•	 フルミネンセ連邦大学（UFF）電気通信エンジニアリング学士号
（B.Sc）（2017年）

執筆・論文

•	 LTE用周波数選択型フィルター試作品の特性。第37回ブラジル電気
通信シンポジウム（SBrT）. 2019.

•	 パッシブフィルタとデュアルバンド発振器の試作品。マイクロ波とオ
プトエレクトロニクスに関するブラジルシンポジウムおよび第13回
CBMAG - ブラジル電磁気学会議（MOMAG）. 2018.

•	 携帯電話技術の進化および第5世代5G携帯電話システムの研究と
特性. Engevista. 2018.

業務分野

•	 特許

言語

•	 ポルトガル語
•	 英語
•	 フランス語
•	 日本語
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